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Abstract (en)
The method involves separately moving lift cages (20, 30) upward and downward for operating targeted calls and determining one suitable lift cage
for the operation of the targeted calls using a control device (40). The cage (20) is moved either temporarily and synchronously with the cage (30) or
temporarily to the cage (30) depending on an operating parameter within time duration of a movement of the cage (30). The operating parameter is
determined through transport volume. Independent claims are also included for the following: (1) a control device for the operation of a lift system (2)
a clutch for the operation of a lift system.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Aufzugsanlage und ein Verfahren zum Betreiben einer Aufzugsanlage mit einem Schacht (10), in dem zumindest
ein erster Fahrkorb (20) und ein zweiter Fahrkorb (30) zur Bedienung von Zielrufen separat aufwärts und abwärts verfahrbar sind und mit einer
Steuereinrichtung (40), die einen geeigneten Fahrkorb (20, 30) zur Bedienung der Zielrufe ermittelt. Der erste Fahrkorb (20) wird in Abhängigkeit
von wenigstens einem Betriebsparameter entweder zeitlich synchron mit dem zweiten Fahrkorb (30) oder zeitlich versetzt zu dem zweiten Fahrkorb
(30), jedoch noch innerhalb der Zeitdauer einer Fahrt des zweiten Fahrkorbes (30) verfahren.
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